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WYDZIAL PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI
KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jezyku polskim: Optyka Instrumentalna 2
Nazwa w jezyku angielskim : Instrumental Optics 2
Kierunek studiéw (jesli dotyczy): Optyka

Specjalnos$¢ (jesli dotyczy):

Stopien studiow i forma: | stopien*, stacjonarna

Rodzaj przedmiotu: ebewiazkewy / wybieralny / ogélneuczelniany *

Kod przedmiotu FTP001235L

Grupa kursow FAK / NIE*

Wyktad | Cwiczenia | Laboratorium | Projekt Seminarium

Liczba godzin zajec 30

zorganizowanych w Uczelni

(2zV)

Liczba godzin catkowitego 60

naktadu pracy studenta

(CNPS)

Forma zaliczenia Egzamin/ | Egzamin/ Egzamin/ Egzamin/ Egzamin/
zaliczenie | zaliczenie-na | zaliczenie na zaliczenie-na | zaliczeniena
na-ocene™ | ocene* oceng™ ocene* ocene*

Dla grupy kurséw zaznaczy¢

kurs koncowy (X)

Liczba punktéw ECTS 2

w tym liczba punktow 2

odpowiadajaca zajgciom
o0 charakterze praktycznym (P)

w tym liczba punktow ECTS 1
odpowiadajaca zajgciom
wymagajacym bezposredniego
kontaktu (BK)

*niepotrzebne skresli¢

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Podbudowana teoretycznie wiedza na temat natury $wiatla i sposobow opisu
propagacji $wiatta przez uktady optyczne (WIEDZA).

2. Znajomos¢ pojec 1 wzorow optyki geometrycznej, umiej¢tnos¢ obliczania prostych
parametréw uktadu optycznego (powigkszenie, potozenie obrazu) (WIEDZA,
UMIEJETNOSCI).

3. Podbudowane teoretycznie wiadomosci o elementach i przyrzadach optycznych:
soczewka, pryzmat, lupa, luneta, mikroskop (WIEDZA).

4. Podstawowe wiadomosci dotyczace rachunku niepewnos$ci pomiarowych w pomiarach

fizycznych (WIEDZA, UMIEJETNOSCI).

CELE PRZEDMIOTU




C1 Zapoznanie studentow z budowg 1 zasadg dziatania przyrzadow optycznych, uzywanych
do pomiaréw réznych wielko$ci fizycznych, tj. refraktometr, sferometr, kolimator,
goniometr.

C2 Zapoznanie studentow z metodami uzywanymi do pomiaréw najwazniejszych
parametrow szkla optycznego — w tym wspotczynnika zatamania i jego dyspers;ji.

C3 Zapoznanie studentow z metodami pomiarow parametréw elementdéw uktadu optycznego
1 uktadow optycznych — promienie krzywizny soczewek, katy pryzmatdw, ogniskowa
uktadu optycznego, aberracje.

C4 Zapoznanie studentow z metodami pomiaru i oceny jakos$ci parametrow instrumentow

optycznych — powigkszenia, zdolnosci rozdzielcze;j.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTALCENIA

Z zakresu wiedzy:

PEK W01 definiuje zasady dziatania urzadzen, przyrzgdéw pomiarowych i sprz¢tu
wykorzystywanych w badaniach optycznych lub dziatajacych w oparciu o prawa
optyki,

PEK_WO02 definiuje i charakteryzuje parametry szkla optycznego, elementéow uktadu
optycznego i1 uktadow optycznych.

Z zakresu umiejgtnosci:

PEK_UO1 okres$la przydatno$¢ poznanych metod i technik pomiarowych do konkretnego
zadania o charakterze praktycznym oraz wybranie odpowiedniego narzedzia i metody
pomiarowej,

PEK_UO02 definiuje niepewnosci pomiarowe poznanych technik pomiarowych,

PEK_UO3 planuje i przeprowadza eksperymenty zwigzane z wykorzystaniem zjawisk optyki
geometrycznej, interferencji i dyfrakcji w metrologii.

Z zakresu kompetencji spotecznych:

PEK_KO1 charakteryzuje potrzebg ciaglego samodoksztatcania, wynikajacego z konieczno$ci
nadgzania za rozwojem technik pomiarowych i potrzeba samodzielnego poznawania
najnowszych trendow z tej dziedziny,

PEK_KO02 okresla priorytety w realizacji zadania pomiarowego i okreslenia kolejnosci
realizacji odpowiednich jego etapow.

Forma zajeé - laboratorium Liczba godzin

Lal Zajecia wprowadzajace, regulamin BHP, rachunek btedow, 3
omoéwienie ¢wiczen

La2 Pomiar ogniskowych soczewek cienkich oraz ogniskowych i 3
czolowych ognisk soczewek grubych

La3 Wyznaczanie krzywej dyspersji réznych szkiel 1 cieczy 3
(refraktometr Pulfricha)

Lad Pomiar wspotczynnikoéw zatamania osrodkéw dwojtomnych i cieczy 3
(refraktometr Abbego)

Las Wyznaczanie katow pryzmatu oraz wspotczynnika zatamania szkta 3
na goniometrze

La6 Badanie krzywizny powierzchni soczewek metodg interferencyjng 3
oraz przy uzyciu sferometru

La7 Badanie charakterystyki filtréw i polaryzatorow 3

La8 Mikroskop i pomiary mikroskopowe 3




La9 Pomiar aberracji geometrycznych, chromatycznej 3

Lal0 | Zajgcia odrobkowe 3

Suma godzin 30

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1 kartkowki
N2 sprawozdania z ¢wiczen laboratoryjnych

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Oceny (F — formujaca Numer efektu ksztalcenia Sposob oceny osiagniccia efektu
(w trakcie semestru), P ksztalcenia

— podsumowujaca (na
koniec semestru)

F1 PEK_WO01-PEK_WO02 Kartkowki, sprawozdania
PEK_U01-PKE_U02
PEK_KO1

P=F1
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MACIERZ POWIAZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA DLA PRZEDMIOTU
Optyka Instrumentalna 2
Z EFEKTAMI KSZTALCENIA NA KIERUNKU Optyka

I SPECJALNOSCI
Przedmiotowy | Odniesienie przedmiotowego efektu do | Cele przedmiotu Tresci Numer
efekt efektow ksztalcenia zdefiniowanych dla programowe narzedzia
ksztalcenia kierunku studiéw i specjalnosci (o ile dydaktycznego
dotyczy)
KI1OPT_WO1
o K1OPT W07 c1 Lal-Lal3 NZ, N2
- K10PT W09
PEK_U01 K10PT_U07 ]
PKE_U02 K10PT_U08 1 Lal-Lal3 N1, N2
PEK_KO01 K10PT_KO01 Cl samodzielnie N3




